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摘要(译)

本发明提供一种制造装置和制造方法，其能够有效地获得即使在高温环
境下也能够长时间抑制暗点产生的有机EL显示装置。因此，用于制造有
机EL显示装置的设备包括用于承载支撑基板的第一单元，用于在形成有
机发光介质之前至少加热支撑基板的第二单元，从而执行脱水处理，第
三单元用于形成所述有机发光介质和上部元件，以及用密封件密封所述
装置周边的第四单元，所述第一单元设置在所述第二单元和所述第三单
元之间，所述第一单元设置在所述第一单元和所述第三单元之间单元和
第二承载装置布置在第三单元和第四单元之间。
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